niskg intensywno§é obserwowanego obrazu i dlatego w tych przypadkach
stosowany jest kondensor typu zwierciadlanego (rys. 5.44). Na rys. 5.45
pokazana jest realizacja ciemnego pola w mikroskopie metalograficznym.
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Rys. 5.43 Rys. 5.44

Dotychczas omawiane konstrukcje mikroskopow byly typu monokula-
rowego. Obserwacja jednooczna jest jednak dos¢ ucigzliwa zwlaszcza
w jasno o$wietlonym pomieszezeniu i co wazniejsze, ciggla praca przy ta-
kim przyrzgdzie moze prowadzi¢ do powaznego ograniczenia czynnosci fi-
zjologicznych oka drugiego. Z tego powodu mikroskopy przeznaczone do
badan naukowych wyposazone sg w nasadki dwuoczne, ktére za pomoca
ptaszczyzny Swiattodzielgcej i ukladu pryzmatéw pozwalajg na dwuoczng
obserwacje tego samego obrazu. Przyklad takiego rozwigzania pokazano
na rys. 5.46. Zmiang kata o przez obrot elementéw 1 i 2 wokot osi O-O

Rys. 5.45 Rys. 5.46

regulowane jest rozstawienie b Zrenic wyjsciowych przyrzadu. Nasadka
dwuoczna nie daje obrazu stereoskopowego, gdyz dla lewego i prawego oka
obrazy sg identyczne.

5.3.9. Mikroskopy stereoskopowe
Jezeli niezbedna jest ocena przestrzennego rozmieszczenia pewnych

elementéw w przedmiocie woéwczas najwygodniej jest go obserwowaé za
pomocg mikroskopu stereoskopowego ztozonego z dwdch uktadéw z roz-
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sunietymi Zrenicami wejSciowymi. Srodki perspektywy w przestrzeni
przedmiotowej dla lewego i prawego oka znajdujg sie w réznych miej-
scach, dzieki czemu zostajg stworzone warunki do widzenia przestrzennego
(p. 4.3). Schemat takiego rozwigzania pokazano na rys. 5.47. Przedmiot
7 znajduje sie w plaszczyznie ogniskowej przedmiotowe]j obiektywu Oby,
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dzieki czemu jego obraz znajduje sie nieskoniczenie daleko i moze byé
obserwowany za pomocg dwoch lunet z ukladami odwracajgcymi tworzg-
cych uklad lornety. Przystony aperturowe P,, i P, obydwu gatezi znaj-
duja sie w plaszczyznie obiektywoéw Ob, i Ob; lunet. Zrenice wejSciowe
bedace obrazami P,, i P,; odniesionymi do przestrzeni przedmiotowej ukla-
du sg oznaczone przez Z, i Z;. Ich odlegtosé od plaszczyzny przedmiotu
zalezy od odleglosci d przyston od obiektywu gtéwnego oraz wartosci ogni-
skowej fg.

Uklad pokazany na rys. 5.47 ma szczegb6lne zastosowanie jako mikro-
skop. operacyjny, poniewaz pokrywajg sie w nim kierunki gtéwne prze-
strzeni przedmiotowej i obrazowej, co utatwia korelacje ruchow osobie
operujgcej z obserwowanym obrazem. W mikroskopie przeznaczonym tylko
do obserwacji mozna pochyli¢ osie obu galezi przez zastosowanie pryzma-
téw odwracajacych typu Schmidta (p. 5.2.4).

Bardziej szczegélowe dane na temat dziatu zwigzanego z budowg mi-
kroskopu mozna znalezé w [5], [6] i [7].

5.4. Uklady fotograficzne i projekcyjne

Opis aparatéw fotograficznych, kamer filmowych czy projektorow,
z uwagi na ich rézne typy, sposob obstugi i wyposazenie, wymaga osob-
nych monografii [8], [9], lecz zasada ich budowy z punktu widzenia optycz-
nego jest wspélna. Pod tym wzgledem nalezg one do najprostszych przy-
rzgdow optycznych. Zadaniem ich jest przeksztalci¢ za pomocg obiektywu
przestrzen przedmiotowsg w obrazowg. Dla aparatu fotograficznego, czy
kamery bedzie to przeksztatcenie przestrzeni tré6jwymiarowej na plaszczy-
zne blony, natomiast dla projektora filmowego lub rzutnika epidiaskopo-
wego odwzorowanie plaszezyzny blony, przezrocza lub ilustracji z ksigzki
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